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See the notice on TED website

377893-2026 - Kilpailu
Sveitsi – Laboratoriolaitteet, optiset ja tarkkuuslaitteet (lukuun ottamatta silmälaseja) – 
Integrierter UHV-Cluster für gepulste Laserdeposition (PLD) und Sputterdeposition von 
Dünnschichten
OJ S 104/2026 02/06/2026
Hankintailmoitus tai käyttöoikeussopimusta koskeva ilmoitus – vakiojärjestelmä
Tavarahankinnat

1. Ostaja

1.1.  Ostaja
Virallinen nimi: ETH Zürich - Abt. Procurement & Export Services
Sähköposti: publictender@ethz.ch
Ostajan oikeudellinen muoto: Julkisoikeudellinen yhteisö
Pääasiallinen toimiala: Koulutus

2. Menettely

2.1.  Menettely
Ilmoituksen nimi: Integrierter UHV-Cluster für gepulste Laserdeposition (PLD) und 
Sputterdeposition von Dünnschichten
Kuvaus: Das Laboratorium für Anorganische Chemie der ETH Zürich plant die Beschaffung 
eines integrierten UHV-Clusters für gepulste Laserdeposition (PLD) und Sputterdeposition von 
Heterostrukturen aus Oxid- und Metallschichten. Das System soll die Materialsynthese auf 
Oxidsubstraten mit einer Fläche von bis zu 10 x 10 mm2 ermöglichen. Es soll aus einer PLD-
Kammer, einer Sputterkammer, einer zentralen UHV-Transferkammer und einer 
Schleusenkammer für den Austausch von Proben und PLD-Targets bestehen, ohne die 
Prozesskammern zu belüften. Alle Kammern müssen Basisdrücke unter 1 x 10-7 mbar 
aufweisen. Die PLD-Kammer muss mit einem KrF-Excimerlaser und in-situ Hochdruck-
RHEED ausgestattet sein und für routinemässiges epitaktisches Oxidwachstum bei hohen 
Temperaturen um 1100 °C geeignet sein. Die Sputterkammer muss DC- und RF-
Magnetronsputtern von Metall- und Oxidschichten ermöglichen, einschliesslich reaktivem 
Sputtern in Ar/O#-Atmosphären, mit Substratheizung bis mindestens 700 °C unter 
Verwendung eines Probenträgersystems, das mit der PLD-Kammer kompatibel ist. Das 
System muss den Probentransfer zu einem externen UHV-Transferkoffer ermöglichen und 
UHV-kompatible Ports für die zukünftige Erweiterung des Clusters vorsehen. Für weitere 
Details siehe Spezifikationsdokument.
Menettelyn tunniste: 13dcfc3d-4f30-4783-ab35-fef4567ee680
Menettelyn tyyppi: Avoin
Käytetään nopeutettua menettelyä: ei

2.1.1.  Tarkoitus
Pääasiallinen hankintalaji: Tavarahankinnat
Pääasiallinen luokitus (cpv): 38000000 Laboratoriolaitteet, optiset ja tarkkuuslaitteet (lukuun 
ottamatta silmälaseja)

2.1.2.  Suorituspaikka
Postitoimipaikka: Zürich ETH Hönggerberg
Postinumero: 8093

https://ted.europa.eu/fi/notice/-/detail/377893-2026
mailto:publictender@ethz.ch
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Maaryhmittely (NUTS): Zürich (CH040)
Maa: Sveitsi

2.1.4.  Yleistä tietoa
Lisätiedot: Sonstige Anforderungen Vorbehalten bleiben die Beschaffungsreife des Projektes 
sowie die Verfügbarkeit der Kredite.
Oikeusperusta: 
Direktiivi 2014/24/EU

2.1.6.  Poissulkemisperusteet
Poissulkemisperusteiden ilmoittamispaikka: Hankinta-asiakirja

5. Osa

5.1.  Osa: LOT-0000
Ilmoituksen nimi: Integrierter UHV-Cluster für gepulste Laserdeposition (PLD) und 
Sputterdeposition von Dünnschichten
Kuvaus: Das Laboratorium für Anorganische Chemie der ETH Zürich plant die Beschaffung 
eines integrierten UHV-Clusters für gepulste Laserdeposition (PLD) und Sputterdeposition von 
Heterostrukturen aus Oxid- und Metallschichten. Das System soll die Materialsynthese auf 
Oxidsubstraten mit einer Fläche von bis zu 10 x 10 mm2 ermöglichen. Es soll aus einer PLD-
Kammer, einer Sputterkammer, einer zentralen UHV-Transferkammer und einer 
Schleusenkammer für den Austausch von Proben und PLD-Targets bestehen, ohne die 
Prozesskammern zu belüften. Alle Kammern müssen Basisdrücke unter 1 x 10-7 mbar 
aufweisen. Die PLD-Kammer muss mit einem KrF-Excimerlaser und in-situ Hochdruck-
RHEED ausgestattet sein und für routinemässiges epitaktisches Oxidwachstum bei hohen 
Temperaturen um 1100 °C geeignet sein. Die Sputterkammer muss DC- und RF-
Magnetronsputtern von Metall- und Oxidschichten ermöglichen, einschliesslich reaktivem 
Sputtern in Ar/O#-Atmosphären, mit Substratheizung bis mindestens 700 °C unter 
Verwendung eines Probenträgersystems, das mit der PLD-Kammer kompatibel ist. Das 
System muss den Probentransfer zu einem externen UHV-Transferkoffer ermöglichen und 
UHV-kompatible Ports für die zukünftige Erweiterung des Clusters vorsehen. Für weitere 
Details siehe Spezifikationsdokument.

5.1.1.  Tarkoitus
Pääasiallinen hankintalaji: Tavarahankinnat
Pääasiallinen luokitus (cpv): 38000000 Laboratoriolaitteet, optiset ja tarkkuuslaitteet (lukuun 
ottamatta silmälaseja)
Optiot: 
Optioiden kuvaus: gemäss Ausschreibungsunterlagen

5.1.2.  Suorituspaikka
Postitoimipaikka: Zürich ETH Hönggerberg
Postinumero: 8093
Maaryhmittely (NUTS): Zürich (CH040)
Maa: Sveitsi

5.1.3.  Arvioitu kesto
Muu kesto: Tuntematon

5.1.4.  Uusiminen
Sopimuksen optiokausien enimmäismäärä: 0
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5.1.6.  Yleistä tietoa
Varattu osallistuminen: 
Osallistumista ei ole varattu.
Hankintasopimuksen toteuttamiseen osoitetun henkilöstön nimet ja ammatillinen pätevyys on 
ilmoitettava: Ei vielä tiedossa
Hankintaa ei ole rahoitettu EU:n varoista
Hankintaan sovelletaan WTO:n julkisia hankintoja koskevaa sopimusta (GPA): kyllä

5.1.9.  Valintaperusteet
Valintaperusteiden ilmoittamispaikka: Hankinta-asiakirja

5.1.10.  Vertailuperusteet
Kriteeri: 
Tyyppi: Laatu
Kuvaus: Zuschlagskriterien
Kuvaus käytettävästä pisteytyksestä, jos pisteytystä ei voida määrittää käyttämällä 
kriteerikohtaisia valintakenttiä: Die Zuschlagskriterien sind in den Dokumenten definiert.

5.1.11.  Hankinta-asiakirjat
Tiettyjen hankinta-asiakirjojen saatavuutta on rajoitettu
Tietoa rajoitetuista asiakirjoista on saatavilla osoitteessa: https://www.simap.ch/de/redirect?
context=eyJwYWdlIjoicHJvamVjdCIsInJvbGUiOm51bGwsIm9yZ0lkIjpudWxsLCJwcm9qZWN0SWQiOiIxM2RjZmMzZC00ZjMwLTQ3ODMtYWIzNS1mZWY0NTY3ZWU2ODAiLCJsb3RJZCI6bnVsbCwic3Vic2NyaXB0aW9uSWQiOm51bGx9
Tilapäinen viestintäkanava: 
Nimi: Simap.ch

5.1.12.  Hankinnan ehdot
Tarjouksen/hakemuksen jättämisen ehdot: 
Tarjouksen/hakemuksen jättäminen sähköisesti: Sallittu
Tarjouksen/hakemuksen toimitusosoite: https://www.simap.ch/de/redirect?
context=eyJwYWdlIjoicHJvamVjdCIsInJvbGUiOm51bGwsIm9yZ0lkIjpudWxsLCJwcm9qZWN0SWQiOiIxM2RjZmMzZC00ZjMwLTQ3ODMtYWIzNS1mZWY0NTY3ZWU2ODAiLCJsb3RJZCI6bnVsbCwic3Vic2NyaXB0aW9uSWQiOm51bGx9
Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa: englanti
Sähköinen luettelo: Ei sallittu
Vaihtoehtoiset tarjoukset: Sallittu
Tarjoaja voi jättää useamman kuin yhden tarjouksen: Ei sallittu
Tarjousten vastaanottamisen määräaika: 12/07/2026 18:00:00 (UTC+02:00) Itä-Euroopan 
aika, Keski-Euroopan kesäaika
Ajanjakso, jonka tarjouksen on pysyttävä voimassa: 180 Päivät
Sopimusehdot: 
Sopimuksen täytäntöönpano on rajattu tehtäväksi suojatyöohjelmien puitteissa: Ei vielä 
tiedossa
Sopimuksen täytäntöönpanoa koskevat ehdot: Weitere Angaben in der offiziellen Publikation 
auf simap.ch
Sähköinen laskutus: Pakollinen
Tilaukset tehdään sähköisesti: ei
Maksut tehdään sähköisesti: kyllä
Rahoitusjärjestelyn kuvaus: Weitere Angaben in der offiziellen Publikation auf simap.ch

5.1.15.  Menetelmät
Puitejärjestely: 
Ei puitejärjestelyä
Tietoa dynaamisesta hankintajärjestelmästä: 

https://www.simap.ch/de/redirect?context=eyJwYWdlIjoicHJvamVjdCIsInJvbGUiOm51bGwsIm9yZ0lkIjpudWxsLCJwcm9qZWN0SWQiOiIxM2RjZmMzZC00ZjMwLTQ3ODMtYWIzNS1mZWY0NTY3ZWU2ODAiLCJsb3RJZCI6bnVsbCwic3Vic2NyaXB0aW9uSWQiOm51bGx9
https://www.simap.ch/de/redirect?context=eyJwYWdlIjoicHJvamVjdCIsInJvbGUiOm51bGwsIm9yZ0lkIjpudWxsLCJwcm9qZWN0SWQiOiIxM2RjZmMzZC00ZjMwLTQ3ODMtYWIzNS1mZWY0NTY3ZWU2ODAiLCJsb3RJZCI6bnVsbCwic3Vic2NyaXB0aW9uSWQiOm51bGx9
https://www.simap.ch/de/redirect?context=eyJwYWdlIjoicHJvamVjdCIsInJvbGUiOm51bGwsIm9yZ0lkIjpudWxsLCJwcm9qZWN0SWQiOiIxM2RjZmMzZC00ZjMwLTQ3ODMtYWIzNS1mZWY0NTY3ZWU2ODAiLCJsb3RJZCI6bnVsbCwic3Vic2NyaXB0aW9uSWQiOm51bGx9
https://www.simap.ch/de/redirect?context=eyJwYWdlIjoicHJvamVjdCIsInJvbGUiOm51bGwsIm9yZ0lkIjpudWxsLCJwcm9qZWN0SWQiOiIxM2RjZmMzZC00ZjMwLTQ3ODMtYWIzNS1mZWY0NTY3ZWU2ODAiLCJsb3RJZCI6bnVsbCwic3Vic2NyaXB0aW9uSWQiOm51bGx9
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Ei dynaamista hankintajärjestelmää

5.1.16.  Lisätietoja, sovittelu ja muutoksenhaku
Muutoksenhakuelin: Bundesverwaltungsgericht
Tietoa muutoksenhaun määräajoista: Rechtsmittelbelehrung Gegen diese Verfügung kann 
gemäss Art. 56 Abs. 1 des Bundesgesetzes über das öffentliche Beschaffungswesen (BöB) 
innert 20 Tagen seit Eröffnung schriftlich Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht, 
Postfach, 9023 St. Gallen, erhoben werden. Die Beschwerde ist im Doppel einzureichen und 
hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel sowie die Unterschrift der 
beschwerdeführenden Person oder ihrer Vertretung zu enthalten. Eine Kopie der vorliegenden 
Verfügung und vorhandene Beweismittel sind beizulegen. Die Bestimmungen des 
Verwaltungsverfahrensgesetzes (VwVG) über den Fristenstillstand finden gemäss Art. 56 Abs. 
2 BöB keine Anwendung.
Hankintamenettelystä lisätietoja antava organisaatio: ETH Zürich - Abt. Procurement & Export 
Services

8. Organisaatiot

8.1.  ORG-0001
Virallinen nimi: ETH Zürich - Abt. Procurement & Export Services
Rekisterinumero: 894f1883-0c3c-42a8-b58c-ef232d567cf1
Postiosoite: Binzmühlestrasse 130
Postitoimipaikka: Zürich
Postinumero: 8092
Maaryhmittely (NUTS): Zürich (CH040)
Maa: Sveitsi
Sähköposti: publictender@ethz.ch
Puhelin: +41446321111
Internetosoite: https://www.ethz.ch
Tämän organisaation roolit: 
Ostaja
Hankintamenettelystä lisätietoja antava organisaatio

8.1.  ORG-0002
Virallinen nimi: Bundesverwaltungsgericht
Rekisterinumero: BVGER
Postiosoite: Postfach
Postitoimipaikka: St. Gallen
Postinumero: 9023
Maaryhmittely (NUTS): St. Gallen (CH055)
Maa: Sveitsi
Sähköposti: info@bvger.admin.ch
Puhelin: +41584652626
Internetosoite: https://www.bvger.ch
Tämän organisaation roolit: 
Muutoksenhakuelin

8.1.  ORG-0003
Virallinen nimi: Simap.ch
Rekisterinumero: CH001
Postiosoite: Holzikofenweg 36

mailto:publictender@ethz.ch
https://www.ethz.ch
mailto:info@bvger.admin.ch
https://www.bvger.ch
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Postitoimipaikka: Bern
Postinumero: 3003
Maaryhmittely (NUTS): Bern / Berne (CH021)
Maa: Sveitsi
Sähköposti: support@simap.ch
Puhelin: +41584646388
Internetosoite: https://www.simap.ch
Tämän organisaation roolit: 
TED eSender

Ilmoituksen tiedot

Ilmoituksen tunniste/versio: 757d032f-7cb1-4bbe-8b0d-3d39d0a37fc9  -  01
Lomakkeen tyyppi: Kilpailu
Ilmoituksen tyyppi: Hankintailmoitus tai käyttöoikeussopimusta koskeva ilmoitus – 
vakiojärjestelmä
Ilmoituksen alatyyppi: 16
Ilmoituksen lähetyspäivä: 01/06/2026 02:25:55 (UTC+02:00) Itä-Euroopan aika, Keski-
Euroopan kesäaika
Kielet, joilla tämä ilmoitus on virallisesti saatavilla: saksa, ranska, englanti
Ilmoituksen julkaisunumero: 377893-2026
EUVL S -lehden numero: 104/2026
Julkaisupäivä: 02/06/2026

mailto:support@simap.ch
https://www.simap.ch
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